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Positionieren nach Mag.

Positioniersysteme

Mikroskoptisch LMT850

Wiederholbarkeit der Verfahrmuster. Der Bediener kann

zwischen manuellem und automatischem Betrieb wahlen.
Fur die hohe Prazision und Dynamik sorgen robuste Sen-
soren basierend auf dem magnetoresistiven (MR-) Effekt.

Der neue Mikroskoptisch LMT850 ist besonders bedie-
nerfreundlich, denn er weist zahlreiche Features auf, die
dem Bediener das Mikroskopieren erleichtern und eine
zuverlassige Positionierung ermoglichen. Dazu zahlen
eine einfache Parametereinstellung und die prazise

Wesentliche Merkmale.

Direkte Positionierung in zwei Achsen mittels
zweier Linearmotoren

Absolute Messung der Position durch integriertes
Messsystem, kein Referenzieren mehr nétig, ein-
fach Einschalten und Positionieren

Ausgelegt auf das Zusammenspiel mit den Steue-
rungen der neuesten Generation der Andromeda-
Serie

Wiederholgenauigkeit bis zu <+ 1pum
Joystick und Handrad optional

Leichtgangiges manuelles Verschieben des
Tisches jederzeit mdglich

Sehr kompakter Aufbau
Verfahrbereich: 205 x 205 mm
Geschwindigkeitsbereich: max. 300 mm/s
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Ilhre Vorteile.

Unerreicht hoher dynamischer Beschleuni-
gungs- und Geschwindigkeitsbereich

Die aktuelle Position ist zu jeder Zeit bekannt,
keine Referenzfahrten notwendig — einfach
einschalten und sofort starten

Platzersparnis auf der Arbeitsflache

Extrem schnelles Sammeln von Bildinfor-
mationen

Prazises Wiederauffinden der Position bei Mark
and Find Applikationen

Ergonomische Handbediengerate ermoglichen
ermudungsfreies Arbeiten.

Schnelles, bequemes und prézises Erreichen
der relevanten Position per Knopfdruck
Generiert wertvollen Freiraum ober- und unter-
halb des Mikroskoptisches

Niedrige oder hohe Beschleunigungen im
Handumdrehen — Sie haben die Wahl!
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Highlights.

Exaktes Triggern der Kamera.

Eine hohe Ortsauflosung und Ortsgenauigkeit
bei der Bildgenerierung wird gewahrleistet
durch eine spezielle und extrem schnelle
Triggerfunktion in der passend zum Tisch
entwickelten Steuerung. Eine herausragen-
de Bildqualitat fur die weitere Analyse wird
dadurch ermaglicht. Die Trigger-Funktion
bestimmt bei Anwendungen im Life Science-
sowie im Halbleiterbereich die Scanning-
Geschwindigkeit bei gleichbleibend hoher
Bildqualitéat.

8“-Waferformat.

Der LMT850 Mikroskoptisch ist ausgelegt auf
die aktuellen Bedurfnisse derHalbleiterindus-
trie fur Wafer bis zu 8 Zoll. Das Augenmerk
liegt in der dynamischen und exakten Fein-
positionierung.

Integriertes
Absolutmesssystem.

Das integrierte Linearmesssystem basiert
auf der magnetoresistiven (MR-) Sensorik
und nutzt dadurch die besonderen Vorteile
der MR-Sensortechnologie wie z. B. War-
tungsfreiheit, hohe Dynamik, Robustheit und
Verschlei3freiheit. Dartber hinaus macht das
Absolutmesssystem zeitraubende Referenz-
fahrten sowie Endschalter Uberfliissig. Die
aktuelle Position ist jederzeit bekannt.
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Extrem flacher Aufbau.

Durch die Nutzung von Linearmotoren und
geschickt integrierten Komponenten ldsst die
extrem niedrige Bauhohe wertvollen Frei-
raum oberhalb und unterhalb des Mikroskop-
tisches.

Manuelles oder automatisches Bewegen.

Die Bedienung zum schnellen Erreichen einer Posi-
tion, die dann im Automatik-Betrieb feinpositioniert
werden kann. Durch Abschaltung (per Taster) des
Linearmotors ist der Tisch frei manuell positionierbar
und kann jederzeit wieder in den Automatikmodus
zurlickgeschaltet werden.

Ergonomische Bedienung.

Der Mikroskoptisch lasst sich durch
Handrader oder Joysticks bedie-
nen, die optional bei ITK erhaltlich
sind. Wiederkehrende Aufgaben
konnen programmiert werden, um
die Arbeitseffektivitat zu optimie-
ren.

Hochdynamischer Linearmotor.

Ein neuartiges Motordesign sorgt dabei fir maxi-
male Performance auf kleinstem Raum. Gerdusch-
los, schnell und verschleiBfrei. Die hohe Dynamik
basiert auf der ITK-Endstufentechnologie bei
geringster Warmeentwicklung.




m LMT850-Mikroskoptisch

Technische Daten.

Eigenschaft Bemerkungen

Beschleunigung mm/s? <1.000 Olg
Geschwindigkeit
begrenzt durch die mogliche

Maximal mm/s < 300 Beschleunigung und den
Verfahrbereich

Minimal nm/s > 100
Verfahrbereich mm 205 x 205
Positionierauflésung nm 5

Verflgbar in unterschiedlichen
Positioniergenauigkeit pum verschiedene Klassen Genauigkeitsklassen; wirtschaftlich
passend flr jede Anwendung.

Wiederholgenauigkeit um verschiedene Klassen

Spitzenkraft N 20

Nominale Kraft N 10

Abmessungen mm 493 x 495 x 65 ohne Steuerung
Gewicht kg 121

Zubehor.

Handrad 2-Achsen-Joystick Multiwheel FRS200 Drehtisch
= zum Verfahren zweier Achsen = 6 frei programmierbare Taster = zum Verfahren von 3 Achsen = Gesamthohe 25 mm
m ergonomisch und dynamisch = 8 LEDs = 8 individuell programmierbare s Hohwelle mit 50 mm Durch-
= feinfiihlige Positionierung durch = am CAN-Bus angeschlossen Tasten Eebssler zum Durchfuihren von
hohe Encoderauflésung und = Ausfihrungen fir normale oder ~ ® €rgonomisches Design abein
Prazisionswalzlager starke Beanspruchung = Hohe Encoderauflésung und = Drehmoment max. 20 Nm
Prazisionswalzlager = AuBendurchmesser 200 mm
= kann in Vakuum-, Reinraum-
oder Lebensmittelanwendun-
Oktober 2024 gen genutzt werden

Technische Anderungen vorbehalten.
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